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یکاربهیلیزریمستقیملیتوگرافیدستگاه
یاربسالگوهایایجادبرایمفیدوجامعسیستم
صورتبهنوربهحساسبستررویبرکوچک
.باشدمیماسکبهنیازبدونومستقیم

از این دستگاه جهت ایجااد سااختارهای میورومتاری 
بااارای کااااربرد در صااانایع و علاااو  م تلااا  م ااا  

شناسای، میوروفلوئیدیک، الوترونیک، شیمی، زیسات
.پزشوی، فیزیک و فوتونیک استفاده می شود

صنعت سپاهانبهیارصنعت سپاهانبهیار

Maskless Laser Direct Imaging Lithography لیتوگرافی لیزری مستقیم

ست سیلندرهای م تلفی که در فوتورزی
SU-8هندسه دقیق با -ایجاد شده اند

نسبت ابعاد مش ص

ساختار میوروفلوئیدیک با لبه هایی AZآرایه ای از میورو لنزها در فوتورزیست 
صاف و واضح

میوروحسگر ساخته شده به وسیله
دروژنلیتوگرافی به منظور شناسایی هی

ماسکمشخصات فنی دستگاه لیتوگرافی بدون

100mm ×100 mm (4” ×4”) اندازه زیرلایه 

405 nm-650 nm طول موج لیزر 

<1 µm اسپات سایز لیزر 

0.5 bar خلا اعمالی به زیرلایه 

220 v AC/50 Hz توان مصرفی

1260mm × 1297mm × 2065mm (طول، عرض و ارتفاع)ابعاد 

180 kg وزن

یکپارچه برای ترازبندی و بررسی نمونهدوربین دوربین

Linux and Windows 

2 GB RAM- screen resolution min.1024 x 768 pixels 

سخت افزار و نرم افزار 

انعطاف پذیری بالا•
مساحت کاری بزرگ•
موقعیت یابی سریع•
سرعت لیتوگرافی بالا•
تفویک پذیری بالا•
ماسککیفیت بهتر در لبه های ساختار نسبت به لیتوگرافی با•
بدون نیاز به تهیه ماسک های گران قیمت•
بدون نیاز به شرایط محیطی خاص برای انجا  فرایند•
اسی عد  آسیب رسانی به نمونه و فرسودگی ابزاری ب اطر غیر تم•

بودن فرآیند
ابزاری توانا و مقرون به صرفه برای تولید انواع ریز ساختارهای•

پیچیده و نوآورانه
قابلیت کار با انواع زیرلایه ها•
یتوگرافی سیستم ترازبندی اتوماتیک برای ساختارهایی با نیاز به ل•

چند مرحله ای
.استفاده از ساکشن برای نگهداری نمونه بر روی بستر•
.کنترل الوترونیوی قسمت نوردهی و سووی جابه جا گر•
.نر  افزار ساده و کاربر پسند•

طراحی و اجرای الوترودهای شانه ای
میورومتر25با ابعاد 

ساخت میورومیوسر طراحی و اجرای رتیو 
میورومتر60با پهنای کانال 

اجرای طرح استانداردچیپ رشد سه بعدی سلولیEncoderساخت و اجرای 
جهت تست دستگاه

لیتوگرافی بدون ماسک مستقیم لیزریویژگی های لیتوگرافی بدون ماسک مستقیم لیزری

زریلیبدون ماسک مستقیم لیتوگرافی الگوهای ایجاد شده با مشخصات فنی


